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摘要(译)

本发明涉及一种对目标表面进行红外热图成像的方法及系统，其方法包
括调节红外成像的测试环境，使得待测目标所处环境的温度、湿度、风
速均处于预先设定的标准状态；在待测目标表面均匀涂抹一层发射率接
近黑体的膏状物质；用红外成像仪对待测目标表面进行红外成像，得到
标准化的红外热图。本发明的系统包括红外成像仪和一封闭的标准环境
腔；所述标准环境腔具有温度调节部件、湿度调节部件、温度传感器和
湿度传感器。本发明对待测目标所处的外界环境进行全方面控制，使得
通过红外成像仪获得的红外图像基于统一的基准，从而获得具有统一比
对基础的体表热图，能够避免发生错诊、误诊的情况。这在提升疾病特
别是肿瘤早期诊断的准确性方面具有重要价值。
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